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■ 研究の成果 
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ユニークな性質をもつ次世代半導体、有機半導体を用いた 
光エレクトロニクスに欠かせない励起子束縛エネルギーの本質を解明 
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■用語解説： 
注 1）有機半導体： צּ Ḯ1940 אל ḭ1997
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注 2）励起子束縛エネルギーの精密測定法（図 3）： ṇ ︡
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